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Wymagania wstepne

Wiadomosci z zakresu podstaw metrologii i optyki oraz analizy i statystyki matematycznej, rysunku
technicznego, czesci maszyn i badan nieniszczacych. Chec¢ zdobywania nowej wiedzy i umiejetnosci.
Zdolnos¢ logicznego myslenia i korzystania z informacji pozyskiwanych z réznych zrédet.

Cel przedmiotu
Zapoznanie z wybranymi nieniszczgcymi metodami obrazowania w metrologii na potrzeby bioinzynierii.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:

1. Student powinien scharakteryzowaé metody badanh nieniszczgcych w metrologii bioinzynierskiej
[K_W13]

2. Student powinien scharakteryzowac podstawowe urzgdzenia stosowane w badaniach nieniszczgcych
[K_W13]

Umiejetnosci:
1. Student potrafi dobra¢ urzgdzenie do zadania pomiarowego [K_U17]



2. Student potrafi w podstawowym zakresie opracowac strategie pomiarowg [K_U17]
3. Student potrafi dokona¢ opracowania i analizy uzyskanych wynikow [K_U17]

Kompetencje spoteczne:
1. Student potrafi wspotpracowac w grupie [K_KO03]
2. Student jest Swiadomy roli badan nieniszczgcych w inzynierii biomedycznej [K_KO02]

Metody weryfikacji efektéw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Wyktad: Zaliczenie pisemne lub ustne.

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu tresci kazdego
wykonywanego ¢wiczenia laboratoryjnego i wykonanie sprawozdania. Aby uzyskac zaliczenie zajec
wszystkie ¢wiczenia muszg by¢ zaliczone.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie co najmniej 50% mozliwych do zdobycia
punktow oddzielnie z kazdego z obszardéw tematycznych. Ocena koncowa jest Srednig z ocen
czgstkowych obejmujgcych poszczegodlne obszary tematyczne.

Tresci programowe

Wyktad:

. Definicja, struktura i zadania badan nieniszczgcych w metrologii.

. Urzadzenia pomiarowe stosowane do badan nieniszczacych.

. Termografia pasywna.

. Termografia aktywna.

. Zrodta wymuszen w termografii aktywne;.

. Badania grubosci pokry¢.

. Rentgenowska mikrotomografia komputerowa.

. Mozliwosci oceny wyrobéw na podstawie tomografii komputerowe;j.

. Optyczna interferometria i mikroskopia holograficzna do oceny fizycznych wtasciwosci
potprzezroczystych materiatdw biomedycznych.

10. Wibrometria holograficzna i shearografia do oceny lokalnych deformaciji i naprezen.
Laboratorium:

1. Pomiary z zastosowaniem kamery termograficznej.

2. Pomiary z zastosowaniem systemu termowizji aktywne;j.

3. Pomiary z zastosowaniem tomografii komputerowej - podstawy.

4. Wykrywanie wad i badania nieniszczgce z zastosowaniem tomografii komputerowe;.

5. Pomiary z zastosowaniem optycznych metod interferometrycznych i mikroskopii holograficzne;.
6. Wykrywanie metodami bezstykowymi: shearograficzng oraz holograficzng lokalnych deformacji,
naprezen i wewnetrznych defektow.

OCOoONOOTRA,WN -

Tematyka zaje¢
brak

Metody dydaktyczne

Wyktad: prezentacja multimedialna ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy oraz filmami.
Cwiczenia laboratoryjne: wykonywanie eksperymentoéw, rozwigzywanie zadan, dyskusja, praca w
zespole..
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 50 2,00
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 30 1,00
Praca wiasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 20 1,00
laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do kolokwidéw/egzaminu,
wykonanie projektu)




